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※概要（Summary）： 
UV硬化樹脂の塩素プラズマ耐性評価に関して技術相談

を行った。 
既存商品の UV 硬化樹脂とサファイア基板の塩素プラズ

マにおける選択比は 0.7 程度であり、この選択比を向上さ

せることを目的としている。具体的な実験手法としては

NPF 側から以下の提案がなされた。 
・ドライエッチング装置としては、塩素ガスを導入可能な多

目的エッチング装置の提案がなされた。これは誘導結合

高周波放電(ICP: Inductively Coupled Plasma)を利

用し、高密度なプラズマを発生することが出来る装置であ

る。また、試料ステージ側にはアンテナ側とは独立したバ

イアス電源を備えているため、イオン・ラジカル種の加速

などのパラメーターも調整でき、所望の条件のプラズマを

得やすい。 
・ドライエッチングにおいて、プロセスの再現性を確保する

ためには、所定の手順が必要となる。クリーニング工程、

シーズニング工程、実プロセスの着工手順とした。 


